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504178-2026 - Javni razpis

Spanija — Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi — Suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un
equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Obvestilo o koncesiji ali naroc€ilu — standardna ureditev

Blago
1. Kupec
1.1. Kupec

Uradno ime: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-naslov: contratacion@upv.es
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje regionalni organ
Dejavnost javnega naroCnika: Izobrazevanje

2. Postopek

2.1. Postopek
Naslov: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucién nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en fotonica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identifikator postopka: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Notraniji identifikator: MY26/ITEAM/S/55
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospesen: ne
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2.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 31712110 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

2.1.2. Kraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Drzava: Spanija

2.1.3. Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Splosne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlogi za izkljucitev
Viri izkljuCitvenih razlogov: Obvestilo
Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega narocila:
Conflicto de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de
contratacion objeto de este contrato.

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0000
Naslov: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unién, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucidon nanométrica.
Permite obtener informacion morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Notraniji identifikator: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Namen
Vrsta javnega narocila: Blago
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Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 31712110 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

5.1.2. Kiraj izvajanja
Podregija drzave (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Drzava: Spanija

5.1.3. Predvideno trajanje
Datum zacetka: 01/11/2026
Datum zakljucka trajanja: 01/06/2029

5.1.6. Splosne informacije
Pridrzana udelezba:
Udelezba ni pridrzana.
Projekt javnega naroCanja se v celoti ali delno financira s sredstvi EU
Javno narodilo je zajeto v Sporazumu o javnih narodilih: ne

5.1.7. Stratesko javno narocanje
Namen strateSkega javnega naroCanja: Ni strateSkega naroCanja
Pristop k zmanj$anju vplivov na okolje: Drugo
Spodbujani socialni cilj: Drugo

5.1.9. Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splosni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio

Merilo: Reference o dolo¢enih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados

5.1.10. Merila za oddajo javhega narocila
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (toCke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 4
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (tocke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (toCke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN TIEMPO
REAL.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (toCke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 6
Merilo:
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Vrsta: Kakovost

Opis: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategorija merila za oddajo javnega narocila teZza: Ponder (toCke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 4

Merilo:

Vrsta: Cena

Opis: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategorija merila za oddajo javnega narocila teza: Ponder (toCke, to¢no)
Stevilka v merilu za oddajo: 66

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega narodcila
Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega narocila: https://contrataciondelestado.es/wps
/poc?uri=deeplink:detalle _licitacion&idEvi=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Pogoji javnhega narocila
Pogoji za predlozitev:
Elektronska predlozitev: Obvezno
Naslov za predloZitev: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: Spanscina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javhem odpiranju:
Datum odprtja: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as, srednjeevropski
poletni Cas
Lokacija: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Pogoji javnega narogila:
Izvajanje javnega narocila je treba zagotoviti v okviru programov zas€itenega zaposlovanja: Ne
Pogoiji, povezani z izvajanjem javnega narocila: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Elektronsko izdajanje raCunov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naro€anje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plagevanje: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamiénem nabavnem sistemu:
Ni dinami¢nega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Universitat
Politécnica de Valéncia
Informacije o rokih za revizijo: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin a la via
administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-Administrativo ante
el érgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad
Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de la recepcion
de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran optar por
interponer contra esta resolucidn un recurso de reposicion, en el plazo de un mes, ante el
mismo 6rgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-
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Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resoluciéon es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el 6rgano de contratacién
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacién, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Rectorado de la Universitat
Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacion. Edificio Rectorado de la Universitat
Politécnica de Valéncia

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Uradno ime: Rectorado de la Universitat Politecnica de Valéncia
Registrska Stevilka: 40000260000071
Registrska Stevilka: Q4618002B
Mesto: Valencia
Postna Stevilka: 46022
Podregija drzave (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Drzava: Spanija
Kontaktna toC¢ka: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-naslov: contratacion@upv.es
Tel.: 963877406
Spletni naslov: http://www.upv.es
Profil kupca: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Druge kontaktne tocke:
Uradno ime: Servicio de Cotratacién. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Mesto: Valencia
Postna Stevilka: 46022
Podregija drzave (NUTS): Madrid (ES300)
Drzava: Spanija
E-naslov: contratacion@upv.es
Tel.: +34 963877406
Spletni naslov: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Druge kontaktne tocke:
Uradno ime: Universitat Politécnica de Valéncia
Mesto: Valencia
Postna Stevilka: 46022
Podregija drzave (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Drzava: Spanija
Spletni naslov: http://www.upv.es/entidades/CYO/
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Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

Informacije o obvestilu

504178-2026

Identifikator/razliCica obvestila: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naroC€ilu — standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum posiljanja obvestila: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski ¢as,
srednjeevropski poletni ¢as

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: Spanscina

Stevilka objave obvestila: 504178-2026

Stevilka izdaje UL S: 138/2026

Datum objave: 21/07/2026
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